
電磁膜厚計

型式 ： SME-1（株式会社サンコウ電子研究所）
測定範囲 ：0～3mm（電磁式）

0～1mm（渦電流式）
精度 ：±1μmまたは指示値の±2%

広島県立総合技術研究所 東部工業技術センタ－ 加工技術研究部

ポータブルタイプの膜厚を測定する装置です。
電磁式と渦電流式とが可能なデュアルタイプの
膜厚計です。

電磁式：磁性体上の非磁性皮膜（鉄上の塗膜，Znめっきなど）
渦電流式：非磁性金属上の絶縁性皮膜（アルミ/SUS304上の塗膜，
アルマイト皮膜など）


